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(57)摘要

本发明公开了一种用于LCD液晶分子定向排

列的摩擦辊筒结构装置，涉及LCD生产加工技术

领域。本发明中：速率传感装置装设在第一动力

装置的输出机构上；加热温控装置与摩擦辊筒通

过导热棒结构相连；速率传感装置通过数据信息

传输线路与主处理控制器相联，主处理控制器通

过驱动控制方式与第一动力装置相联，主处理控

制器通过驱动控制方式与加热温控装置相联。本

发明通过在第一动力装置上装设速率传感装置，

对第一动力装置的实时转速进行监控；通过设置

加热控制装置，对转速发生变化的摩擦辊筒进行

温度供应、调节，防止因摩擦阻力变化导致的PI

定向效果下降，保证了在转速和、阻力、压力发生

改变时的液晶分子的积极有序排列。

权利要求书1页  说明书3页  附图1页

CN 108508656 A

2018.09.07

CN
 1
08
50
86
56
 A



1.一种用于LCD液晶分子定向排列的摩擦辊筒结构装置，包括摩擦辊筒（1）和第一动力

装置（2），其特征在于：

包括第一驱动连杆机构（5），所述第一驱动连杆机构（5）的一端与第一动力装置（2）的

输出机构固定连接，所述第一驱动连杆机构（5）的另一端与摩擦辊筒（1）固定连接；

包括速率传感装置（6），所述速率传感装置（6）装设在第一动力装置（2）的输出机构上；

包括加热温控装置（3），所述加热温控装置（3）上设有导热棒结构，所述加热温控装置

（3）与摩擦辊筒（1）通过导热棒结构相连；

包括主处理控制器（4），所述速率传感装置（6）通过数据信息传输线路与主处理控制器

（4）相联，所述主处理控制器（4）通过驱动控制方式与第一动力装置（2）相联，所述主处理控

制器（4）通过驱动控制方式与加热温控装置（3）相联。

2.根据权利要求1所述的一种用于LCD液晶分子定向排列的摩擦辊筒结构装置，其特征

在于：

所述加热温控装置（3）上的导热棒结构分为外层导热棒（7）和内层导热棒（8）；

所述摩擦辊筒（1）上开设有导热腔（13）结构，所述导热腔（13）的内层表面设有采用导

热金属制成的吸热层；

所述加热温控装置（3）通过连杆结构与摩擦辊筒（1）固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种用于LCD液晶分子定向排列的摩擦辊筒结构装置，其特征

在于：

所述外层导热棒（7）与内层导热棒（8）之间设有密封圈（14）结构；

所述密封圈（14）结构装设在导热腔（13）的开口位置处；

所述外层导热棒（7）包裹一层隔热橡胶层。

4.根据权利要求1所述的一种用于LCD液晶分子定向排列的摩擦辊筒结构装置，其特征

在于：

所述摩擦辊筒（1）上设有摩擦层（15），所述摩擦层（15）采用防静电布料制成。

5.根据权利要求1所述的一种用于LCD液晶分子定向排列的摩擦辊筒结构装置，其特征

在于：

所述第一动力装置（2）采用恒功率调控的伺服电机装置。

6.根据权利要求1所述的一种用于LCD液晶分子定向排列的摩擦辊筒结构装置，其特征

在于：

所述主处理控制器（4）内设有用于实时监测分析第一动力装置（2）转速的速率监测单

元（11）；

所述主处理控制器（4）内设有用于驱动保持第一动力装置（2）功率恒定的功率控制单

元（10）；

所述主处理控制器（4）内设有用于调节控制加热温控装置（3）的温度控制单元（12）。
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一种用于LCD液晶分子定向排列的摩擦辊筒结构装置

技术领域

[0001] 本发明涉及LCD生产加工技术领域，尤其涉及一种用于LCD液晶分子定向排列的摩

擦辊筒结构装置。

背景技术

[0002] 在LCD生产过程中，摩擦PI使得液晶分子排列保证一致性。摩擦是在PI上按一定方

向磨出沟槽，使液晶按磨出的方向一致性排列。普通的TN产品摩擦角度为45度；HTN产品摩

擦角度为110-150度；STN产品为180度-270度。这里所说的角度，是指上下两片玻璃重叠后

所形成的夹角，夹角越大，生产出来的产品视角越宽。而在对PI进行定向摩擦时，摩擦平台

的速度、辊筒的转速、辊筒压入量的大小，对产品摩擦效果的影响很大，当PI上的摩擦阻力

增大时，如何有效降低摩擦辊筒降速对液晶分子定向排列导致的影响，保证液晶分子的积

极有序排列，成为需要解决的问题。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是提供一种用于LCD液晶分子定向排列的摩擦辊筒结构

装置，通过在第一动力装置上装设速率传感装置，对第一动力装置的实时转速进行监控；通

过设置加热控制装置，对转速发生变化的摩擦辊筒进行温度供应、调节，防止因摩擦阻力变

化导致的PI定向效果下降，保证了在转速和、阻力、压力发生改变时的液晶分子的积极有序

排列。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明是通过以下技术方案实现的：

本发明提供一种用于LCD液晶分子定向排列的摩擦辊筒结构装置，包括摩擦辊筒和第

一动力装置，包括第一驱动连杆机构，第一驱动连杆机构的一端与第一动力装置的输出机

构固定连接，第一驱动连杆机构的另一端与摩擦辊筒固定连接。

[0005] 包括速率传感装置，速率传感装置装设在第一动力装置的输出机构上。

[0006] 包括加热温控装置，加热温控装置上设有导热棒结构，加热温控装置与摩擦辊筒

通过导热棒结构相连。

[0007] 包括主处理控制器，速率传感装置通过数据信息传输线路与主处理控制器相联，

主处理控制器通过驱动控制方式与第一动力装置相联，主处理控制器通过驱动控制方式与

加热温控装置相联。

[0008] 其中，加热温控装置上的导热棒结构分为外层导热棒和内层导热棒；摩擦辊筒上

开设有导热腔结构，导热腔的内层表面设有采用导热金属制成的吸热层；加热温控装置通

过连杆结构与摩擦辊筒固定连接。

[0009] 其中，外层导热棒与内层导热棒之间设有密封圈结构；密封圈结构装设在导热腔

的开口位置处；外层导热棒包裹一层隔热橡胶层。

[0010] 其中，摩擦辊筒上设有摩擦层，摩擦层采用防静电布料制成。

[0011] 其中，第一动力装置采用恒功率调控的伺服电机装置。
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[0012] 其中，主处理控制器内设有用于实时监测分析第一动力装置转速的速率监测单

元；主处理控制器内设有用于驱动保持第一动力装置功率恒定的功率控制单元；主处理控

制器内设有用于调节控制加热温控装置的温度控制单元。

[0013] 与现有的技术相比，本发明的有益效果是：

本发明通过在第一动力装置上装设速率传感装置，对第一动力装置的实时转速进行监

控；通过设置加热控制装置，对转速发生变化的摩擦辊筒进行温度供应、调节，防止因摩擦

阻力变化导致的PI定向效果下降，保证了在转速和、阻力、压力发生改变时的液晶分子的积

极有序排列。

附图说明

[0014] 图1为本发明的整体装置系统结构用于LCD液晶分子定向排列的摩擦辊筒结构装

置的示意图；

图2为图1中A处局部放大的结构示意图；

其中：1-摩擦辊筒；2-第一动力装置；3-加热温控装置；4-主处理控制器；5-第一驱动连

杆机构；6-速率传感装置；7-外层导热棒；8-内层导热棒；9-LCD液晶定向层；10-功率控制单

元；11-速率监测单元；12-温度控制单元；13-导热腔；14-密封圈；15-摩擦层。

具体实施方式

[0015] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对

本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并

不用于限定本发明。

[0016] 本发明为一种用于LCD液晶分子定向排列的摩擦辊筒结构装置，包括摩擦辊筒1和

第一动力装置2，包括第一驱动连杆机构5，第一驱动连杆机构5的一端与第一动力装置2的

输出机构固定连接，第一驱动连杆机构5的另一端与摩擦辊筒1固定连接。

[0017] 包括速率传感装置6，速率传感装置6装设在第一动力装置2的输出机构上。

[0018] 包括加热温控装置3，加热温控装置3上设有导热棒结构，加热温控装置3与摩擦辊

筒1通过导热棒结构相连。

[0019] 包括主处理控制器4，速率传感装置6通过数据信息传输线路与主处理控制器4相

联，主处理控制器4通过驱动控制方式与第一动力装置2相联，主处理控制器4通过驱动控制

方式与加热温控装置3相联。

[0020] 进一步的，加热温控装置3上的导热棒结构分为外层导热棒7和内层导热棒8；摩擦

辊筒1上开设有导热腔13结构，导热腔13的内层表面设有采用导热金属制成的吸热层；加热

温控装置3通过连杆结构与摩擦辊筒1固定连接。

[0021] 进一步的，外层导热棒7与内层导热棒8之间设有密封圈14结构；密封圈14结构装

设在导热腔13的开口位置处；外层导热棒7包裹一层隔热橡胶层。

[0022] 进一步的，摩擦辊筒1上设有摩擦层15，摩擦层15采用防静电布料制成。

[0023] 进一步的，第一动力装置2采用恒功率调控的伺服电机装置。

[0024] 进一步的，主处理控制器4内设有用于实时监测分析第一动力装置2转速的速率监

测单元11；主处理控制器4内设有用于驱动保持第一动力装置2功率恒定的功率控制单元
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10；主处理控制器4内设有用于调节控制加热温控装置3的温度控制单元12。

[0025] 具体实施例二：

如图1所示，摩擦辊筒1对LCD液晶定向层进行PI上的液晶分子定向摩擦，第一动力装置

2驱动摩擦辊筒1动作，速率传感装置6对第一动力装置2的实时转速进行监测，当PI定向层

的阻力改变，恒功率的第一动力装置2的转速也会发生变化，此时加热温控装置3进行相应

的温度调节，从而对摩擦定向操作提供能量，保证液晶分子的定向有序排列。

[0026] 功率控制单元10可采用恒流恒压控制电路，从而保证对第一动力装置2的恒功率

调节控制；温度控制单元12与加热温控装置3可采用无线信号传输控制方式建立连接。

[0027] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精

神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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图1

图2
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